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Приведены результаты экспериментальных исследований среднего термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР) изотропных изостатических графитов марок DE-24  и ГИП-4 для области температуры 1200-2300 К. Принцип  измерения ТКЛР  основан на измерении относительного удлинения - расстояния между двумя метками.  Использовались метки  в виде сквозных цилиндрических отверстий,  выполненные  на изотермическом участке образца. Образцы представляли собой   цилиндрические стержни длиной 25 мм и диаметром ≈ 6мм. Нагрев образца осуществляли радиационным тепловым потоком, который создавался цилиндрическим нагревателем, изготовленным также из графита. Температура отнесения определялась на основе измерения действительной температуры внутри образца, измеряемой двумя моделями абсолютно черного тела, которые были выполнены вне области измерения относительного удлинения. При этом расстояние между метками и моделями АЧТ выбиралось таким образом, чтобы избежать их термического влияния друг на друга. Температура моделей абсолютно черного тела измерялась  яркостным микропирометром, который работает на длине волны 0,65 мк. Расстояние между метками при комнатной температуре перед началом и после эксперимента l0=l300K, относительное удлинение ∆l/l0 образца в нагретом состоянии определяли при обработке фотографий. Отсчет величин l0 и ∆l=lTмакс-l0 проводился в пикселях. Использовался вариант определения расстояния ∆l и l0 по центрам меток, которые находили по трем точкам вписанной в метку окружности. Важно, что  все фотографии делали при неизменном фокусном расстоянии. Для повышения точности определения центра каждой окружности обработку фотографий проводили не менее  пяти раз. 

 Дополнительно представленные результаты экспериментального исследования стабильности относительного удлинения при циклических термических нагрузках. 

